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Zalacznik nr 2 do ZW 13/2019
Zalacznik nr 1 do programu studiéow

ZAKLADANE EFEKTY UCZENIA SIE

WYDZIAL. CHEMICZNY

Kierunek studiow: Inzynieria chemiczna i procesowa
Poziom studiow: studia drugiego stopnia

Profil: ogélnoakademicki

Umiejscowienie Kierunku
Dziedzina nauki: nauki inzynieryjno-techniczne
Dyscyplina: inzynieria chemiczna

Objasnienie oznaczen:
Odniesienie do charakterystyk PRK
P7U — charakterystyki uniwersalne odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia - 7 poziom PRK
P7S — charakterystyki drugiego stopnia odpowiadajace ksztalceniu na studiach drugiego stopnia studiow - 7 poziom PRK
po znaku podkreslenia:
W — wiedza (rozszerzenie: G = glebia i zakres, K = kontekst),
U — umiejetnosci (rozszerzenie: W = wykorzystanie wiedzy, K = komunikowanie si¢, O = organizacja pracy, U = uczenie si¢),
K — kompetencje spoleczne (rozszerzenie: K = krytyczna ocena, O = odpowiedzialnos¢, R = rola zawodowa),
INZ — efekty uczenia sie prowadzace do uzyskania kompetencji inzynierskich.
Symbole kierunkowych efektéw uczenia si¢ na II stopniu studiéw dla kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa (ic)
przed znakiem podkre$lenia:
K — kierunkowe efekty ksztalcenia,
2 — drugi stopien studiow
A — profil ogolnoakademicki
ic — kod Kkierunku,
po znaku podkreslenia:
W — kategoria wiedzy, U — kategoria umiejetnosci, K — kategoria kompetencji spotecznych
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Opis efektow uczenia si¢ dla kierunku studiow

Odniesienie do charakterystyk PRK

Charakterystyki drugiego stopnia
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyzszego (S)

Symbol _ .
kierunkowych Inzynieria chemiczna i procesowa #”"I’(Vtersa'Pek_ Charakterystyki dla
5 , . . Charakterystyki . kwalifikacji na
efektéw Po ukonczeniu kierunku studiow ierwsz Charakterystyki /alitiacy
uczenia si¢ _ pierwszego dla kwalifikacji | PoZiomie 7 PRK,
absolwent: stopnia (U) I umozliwiajacych
na poziomie .
7 PRK uzyskanle__
kompetencji
inzynierskich
WIEDZA (W)
K2Aic_W01 Posiada poglebiona wiedz¢ na temat materialow, aparatow i urzadzen stosowanych w procesach P7TU_W P7S_WG P7S WG _INZ
chemicznych, w rdznej skali.
K2Aic_W02 Zna metody szacowania kosztow inwestycyjnych i ruchowych instalacji przemystowych. P7TU_W P7S_WG
K2Aic_W03 Posiada rozszerzong wiedze¢ matematyczng i zna rozbudowane narzgdzia projektowania i P7U_W P7S_WG
optymalizacji procesow chemicznych w réznej skali
K2Aic_W04 Posiada wiedze¢ o tworzeniu i realizacji projektu przemystowego. P7TU_W P7S_WG P7S_WG_INZ
K2Aic_W05 Posiada wiedz¢ na temat bioinzynierii, w tym w zakresie tworzenia (projektowania), P7TU_ W P7S_WG P7S WG _INZ
optymalizacji procesow i/lub projektowania oraz zastosowan urzadzen
diagnostycznych/pomiarowych.
K2Aic_W06 Ma poglebiong wiedz¢ o trendach rozwojowych i nowych osiagnigciach w zakresie inzynierii P7TU_W P7S_WG P7S WG _INZ
chemicznej i procesowej.
K2Aic_WO07 Zna podstawowe pojecia dotyczace przedsigbiorczosci i funkcjonowania przedsigbiorstwa. P7TU_ W P7S_WK P7S WK _INZ
UMIEJETNOSCI (U)
K2Aic_U01 Potrafi przeprowadzi¢ ztozone (zintegrowane) procesy chemiczne na aparaturze w dowolnej skali i P7U_U P7S_UW P7S UW_INZ
opisa¢ matematycznie ich wydajnos¢.
K2Aic_U02 Potrafi wykorzysta¢ metody analityczne i programy symulacyjne do rozwigzywania ztozonych zadan P7U_U P7S_UW P7S UW_INZ
w zakresie procesoOw chemicznych prowadzonych w roznej skali.
K2Aic_U03 Potrafi oszacowac¢ koszty inwestycyjne i ruchowe instalacji przemystowych. Potrafi zaprojektowac P7U_U P7S_UW P7S_ UW_INZ

uktad integrujacy rozne procesy jednostkowe i uzasadni¢ jego ekonomike.
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K2Aic_U04 Potrafi wykorzysta¢ zaawansowane oprogramowanie komputerowe do modelowania proceséw P7U_U P7S_UW P7S UW_INZ
chemicznych lub materiatéw w nich stosowanych.

K2Aic_U05 Potrafi zaproponowa¢ i opisa¢ proces z udzialem biokomponentow. P7U_U P7S_UW P7S_UW_INZ

K2Aic_U06 Pozyskuje, krytycznie ocenia i twdrczo przetwarza informacje z literatury naukowe;j, baz danych P7U_U P7S_UW
oraz innych wlasciwie dobranych zrddel, takze anglojezycznych. P7S UU

K2Aic_Uo07 Wykorzystuje zdobyta wiedzg z pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych w formutowaniu P7U_U P7S_UW
i rozwigzywaniu ztozonych i nietypowych probleméw w zakresie inzynierii chemiczne;.

K2Aic_U08 Wykazuje umiejetnos$¢ pracy w zespole, przyjmujac rozne role (takze wiodacg) rowniez w przypadku P7U_U P7S_UK
porozumiewania si¢ w jezyku obcym. P7S UO

K2Aic_U09 Potrafi samodzielnie planowac i realizowacé ciggte doksztalcanie si¢ w zakresie inzynierii chemicznej P7U_U P7S_UU
i naukach pokrewnych. Potrafi przekaza¢ swoja wiedzg innym.

K2Aic_U10 Potrafi postugiwac si¢ jezykiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia P7U_U P7S_UK
Jezykowego.

KOMPETENCJE SPOLECZNE (K)

K2Aic_KO01 Jest gotow do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych tresci. P7U_K P7S_KK

K2Aic_K02 Rozumie potrzebe przedsigbiorczego myslenia i dziatania oraz jest §wiadomy potrzeby dziatania na P7U_K P7S_KO
rzecz interesu publicznego.

K2Aic_KO03 Rozumie potrzebe podejmowania inicjatyw, inspirowania i organizowania dzialalno$ci na rzecz P7U_K P7S_KO
otoczenia spoteczno-gospodarczego.

K2Aic_K04 Odpowiedzialnie wspotdziata w grupie przyjmujac w niej rozne role, w tym kierownicze. P7U_K P7S_KR

K2Aic_KO05 Jest gotow do przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich. P7U_K P7S_KR

K2Aic_KO06 Uznaje wazno$¢ i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki dziatalnosci naukowej i inzynierskiej, w P7U_K P7S_KK
tym jej wptyw na srodowisko, a takze zwigzang z tym odpowiedzialnos¢. P7S KO

K2Aic_KO07 Ma s$wiadomos$¢ spotecznej roli absolwenta uczelni technicznej i konieczno$ci podtrzymywania P7U_K P7S_KR
etosu zawodu inzyniera.

K2Aic_KO08 Jest gotow do uznawania znaczenia wiedzy w rozwigzywaniu probleméw w zakresie inzynierii P7U_K P7S_KK

chemicznej i nauk pokrewnych; uznaje potrzebe zasiggania opinii ekspertow w razie trudnosci w
rozwigzywaniu problemow.
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OPIS PROGRAMU STUDIOW

1.1 Liczba semestrow:

1.2 Catkowita liczba punktéw ECTS konieczna do ukonczenia studiow na danym poziomie:

3 90
1.3 Laczna liczba godzin zajeé: 1.4 Wymagania wstgpne (w szczegolnosci w przypadku studidow drugiego stopnia):
1080 sq okreslone w zarzqdzeniu: ,, Warunki i tryb rekrutacji” w Politechnice Wroclawskiej

1.5 Tytul zawodowy nadawany po zakonczeniu studiow

1.6 Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia:

magister inZynier

Absolwent posiada rozszerzong wiedze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejetnosci:
profesjonalnego rozwigzywania probleméw z zakresu inzZynierii chemicznej, prowadzenia zaawansowanych badarn
doswiadczalnych, proponowania i optymalizowania nowych rozwigzarn oraz samodzielnego analizowania probleméw z zakresu
inzynierii chemicznej i procesowej. Absolwent jest przygotowany do: pracy tworczej w zakresie projektowania operacji i
procesdw stosowanych w przemysle chemicznym i pokrewnych oraz podejmowania decyzji z uwzglednieniem uwarunkowan
technicznych, prawnych i logistycznych. Przygotowanie absolwenta umozliwia mu prowadzenia dziafalnosci gospodarczej.
Ponadto jest przygotowany do podjecia studiow 3. stopnia.

1.7 Mozliwos$¢ kontynuacji studiow

1.8 Wskazanie zwigzku z misja Uczelni i strategig jej rozwoju:

Mozliwos¢ ubiegania sie o przyjecie do szkoly doktorskiej,
studia podyplomowe

Misja i strategia rozwoju Politechniki Wroctawskiej zostaly okreslone w dokumencie pt: ,, Plan Rozwoju Politechniki
Wroctawskiej . Zasadniczq misjq jest ksztaltowanie twolrczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowosci studentdw i
doktorantéw oraz wytyczanie kierunkéw rozwoju nauki i techniki. Szczegdlny nacisk Uczelnia kfadzie na podtrzymanie i
rozwijanie kompetencji zwigzanych z kulturg eksperymentu. Programy studiéw harmonizujq proporcje wiedzy bezposrednio
przydatnej zawodowo, wiedzy umozliwiajgcej pozniejsze adaptacje zawodowe oraz wiedzy ksztaltujgcej racjonalny obraz
swiata. Program studiéw 1l stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa wpisuje si¢ W powyzsze cele poprzez: (1)
rozwijanie tworczych umiejetnosci 0 charakterze pracy naukowej poprzez zwiekszony wymiar zajeé¢ zwigzanych Z realizacjg
pracy dyplomowej, (2) duzy utamek (pomad 50 %) zajeé¢ czynnych, jak laboratoria, éwiczenia, seminaria i projekty, (3) dbafos¢
0 rownowage pomiedzy przekazywang wiedzq 0gdlng, a specjalistyczng, (4) roznorodne ksztafcenie specjalistyczne w ramach
oferowanych specjalnosci, (5) dostarczanie studentom wiedzy i umiejetnosci obejmujgcych najnowsze osiggniecia nauki i
technologii, (6) formowanie czesciowo indywidualnych profili studentow poprzez mozliwos¢ uczestniczenia w kursach
wybieralnych, (7) rozwijanie osobowosci studentdw poprzez udziaf w kursach humanistycznych, (8) czesciowe przygotowanie
studentdw do przyszlego samodzielnego Zycia poprzez zajecia menadzerskie i ekonomiczne, (9) rozwdj ogolny poprzez
mozliwos¢ doskonalenia znanego jezyka obcego i nauki drugiego jezyka




2. Opis szczegélowy
2.1 Catkowita liczba efektow uczenia si¢ w programie studiow:

W (wiedza) 7
U (umiejetnosei) 10
K (kompetencje spoteczne) 8
Lacznie 25

2.2 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wigcej niz jednej dyscypliny — liczba efektow uczenia si¢ przypisana do dyscypliny:
100%

2.3 Dla kierunku studiéw przyporzadkowanego do wiecej niz jednej dyscypliny — procentowy udziat liczby punktéw ECTS dla kazdej z dyscyplin:
100% pkt ECTS

2.4. Dla kierunku studiéw o profilu ogoélnoakademickim — liczba punktow ECTS przypisana zajeciom zwiazanym z prowadzona w Uczelni dzialalno$cia naukowa w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do ktérych przyporzadkowany jest kierunek studiéw (musi by¢ wigksza niz 50% catkowitej liczby punktow ECTS z p. 1.1.)

Inzynieria procesé6w chemicznych

Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem GK) Liczba pkt. ECTS

Aparatura procesowa 5

Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych

Metody optymalizacji proceséw

Krystalizacja

Dynamika systeméw i sterowanie

Symulacje procesow metoda CFD

Inzynieria przemystowych proceséw biotechnologicznych

Technologie w inzynierii Srodowiska

Nowoczesne procesy przemystowe BAT

Gospodarka odpadami przemystowymi

Inzynieria i technologia produktu

Nanoinzynieria chemiczna

Odnawialne zrodfa energii

Procesy suszarnicze

Techniki membranowe rozdzielania mieszanin
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Projektowanie procesow chemicznych

Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem GK)

Liczba pkt. ECTS

Aparatura procesowa

5

Programy symulacji i projektowania instalacji chemicznych

Ekonomika procesow

Metody optymalizacji procesow

Krystalizacja

Dynamika systemow i sterowanie

Symulacje procesow metodag CFD

Modelowanie procesow

Procesy biotechnologiczne

Konstrukcja aparatury procesowej

Inzynieria systemow procesowych

Projektowanie instalacji przemystowych

Zjawiska transportu w procesach chemicznych

Praca dyplomowa |
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Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology

Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem GK)

Liczba pkt. ECTS

Trends in chemical engineering development

1

Nanoengineering - fundamentals and applications 12
Chemical Processes Equipment and Methods 15
Statistical analysis of experimental data 2
Chemical processes project designed and management 13
Heterogenous processes in chemical, food and farmaceutical industry 13
Graduate laboratory | 4
Graduate seminar + Master Thesis 10
Graduate laboratory Il 10

80




2.5. Zwigzta analiza zgodno$ci zaktadanych efektow uczenia si¢ z potrzebami rynku pracy

Potrzeby rynku pracy w zakresie Inzynierii Chemicznej i Procesowej zostaly posrednio przedstawione w niniejszym Programie Studiéw w pozycji Sylwetka absolwenta, mozliwosci zatrudnienia.
Wymienione tam przygotowanie absolwentow odzwierciedlajq miedzy innymi nastepujqce efekty uczenia sie:

- Ma wiedze¢ 0 trendach rozwojowych i nowych osiggnieciach w zakresie inzynierii chemicznej. Potrafi oceni¢ przydatmosé i mozliwosé wykorzystania nowych osiggnie¢ W zakresie inZynierii
chemicznej,

- Posiada podstawowq wiedze¢ o procesach zarzqdzania. Zna funkcje, zasady i instrumenty zarzqdzania, w tym zarzgdzania jakosciq, oraz identyfikuje podstawowe problemy zarzqdzania,

- Posiada wiedze dotyczqeq projektowania procesowego aparatow i systemdw, korzystania z technik komputerowych, integracji i intensyfikacji procesu, wykonania pefnego projektu
procesowego,

- Potrafi za pomocq narzedzi komputerowych badaé i symulowaé dynamikg roznych procesow.

2.6. Laczna liczba punktéw ECTS, ktora student musi uzyskac na zajgciach wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli akademickich lub innych oséb prowadzacych zajecia i studentow
(wpisa¢ sume punktow ECTS dla kurséw/ grup kurséw oznaczonych kodem BKl)
IPC 52,3 ECTS
PPC 52,85 ECTS
ACN 52,70 ECTS

2.7. Laczna liczba punktéw ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zajec z zakresu nauk podstawowych

IPCi PPC

Liczba punktow ECTS z przedmiotow obowigzkowych 3

Liczba punktow ECTS z przedmiotow wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 3

ACN

Liczba punktow ECTS z przedmiotow obowigzkowych 8

Liczba punktow ECTS z przedmiotow wybieralnych

Laczna liczba punktow ECTS 8




2.8. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student musi uzyska¢ w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym, w tym zaje¢é laboratoryjnych i projektowych (wpisa¢ sumg punktow ECTS kurséw/grup
kurséw oznaczonych kodem P)

IPC
Liczba punktow ECTS z przedmiotow obowigzkowych 0
Liczba punktow ECTS z przedmiotéw wybieralnych 57
Laczna liczba punktow ECTS 57
PPC
Liczba punktow ECTS z przedmiotow obowigzkowych 0
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 63
Laczna liczba punktow ECTS 63
ACN
Liczba punktow ECTS z przedmiotow obowigzkowych 0
Liczba punktéw ECTS z przedmiotéw wybieralnych 58
Laczna liczba punktow ECTS 58

2.9.Minimalna liczba punktoéw ECTS, ktéra student musi uzyskac, realizujac bloki ksztatcenia oferowane na zajgciach ogolnouczelnianych lub na innym kierunku studiéw (wpisa¢ sume punktow
ECTS kurséw/grup kurséw oznaczonych kodem O)

3 ECTS

2.10. Laczna liczba punktow ECTS, ktora student moze uzyskac, realizujac bloki wybieralne (min. 30 % catkowitej liczby punktow ECTS)
IPC i PPC 87 ECTS
ACN 82 ECTS



3. Opis procesu prowadzacego do uzyskania efektow uczenia sie:

Weryfikacja i ocena efektow uczenia si¢ wraz z odniesieniem do kurséw lub grup kurséw w trakcie catego cyklu ksztatcenia odbywa si¢ w odniesieniu do informacji zawartych w kartach
przedmiotéw (sylabusach). Student zdobywa wiedz¢ i umiejetnos$ci uczestniczac w zajgciach teoretycznych i praktycznych, ktore w znacznym stopniu bazuja na wynikach badan naukowych
prowadzonych przez nauczycieli akademickich — opiekunéw kursoéw i prowadzacych zajecia ze studentami. Podstawe ksztalcenia stanowig kursy laboratoryjne, seminaryjne i projektowe.
Ksztatcenie na kierunku studidw prowadzone jest zgodnie z zasadg zwickszania stopnia skomplikowania zadan teoretycznych i praktycznych stawianych przed studentami. Do praktyki
dydaktycznej wdrazane s3 nowoczesne metody ksztalcenia, dzigki czemu ros$nie aktywnos$¢ studentow trakcie zajeé. Kursy teoretyczne o charakterze wyktadow i seminariéw uzupetniane sg o
zajecia projektowe i laboratoryjne, ktore obejmuja m.in.: modelowanie i projektowanie komputerowe, a takze prowadzenie badan naukowych. Program uzupetniajg przedmioty humanistyczne i
lektoraty. Tok ksztatcenia konczy si¢ egzaminem dyplomowym sprawdzajacym wiedze teoretyczng studenta oraz obrong pracy dyplomowej magisterskiej.



4. Lista blokow zajeé:
4.1. Lista blokéw zaje¢ obowiazkowych:

4.1.1 Lista b

lokéw ksztalcenia ogolnego

4.1.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. ... pkt. ECTS):

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlé¢l 1 |pls ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ grupy ogolno- |o charakterze | rodzaj| typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0fojojofo 0 0 0 0
4.1.1.2 Blok Jezyki obce (min. .......... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wie|l]|p]s ZZU | CNPS [taczna| zaje¢ grupy ogolno- |o charakterze | rodzaj| typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jofojo]jo0 0 0 0 0
4.1.1.3 Blok Zajecia sportowe (0 pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlél 1 |pls ZZU | CNPS [laczna| zaje¢ grupy ogélno- |0 charakterze|rodzaj| typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0jofojojo 0 0 0 0
4.1.1.4 Technologie informacyjne (... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wl¢| 1 |pls ZZU | CNPS [taczna| zaje¢ grupy ogolno- |o charakterze | rodzaj| typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
Razem 0[ojO]0O]O 0 0 0 0

Razem dla blokow ksztalcenia ogélnego

Laczna liczba godzin

Laczna liczba godzin

Laczna liczba pkt.

Liczba punktow

godzin K
lilpls Z7ZU CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
0/ojo]o]|O 0 0 0 0




4.1.2 Lista blokow z zakresu nauk podstawowych

4.1.2.1 Blok Matematyka

IPC i PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kurséw oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposéb Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wle|l|p]ls ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ grupy ogolno- |o charakterze | rodzaj| typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 [ICC023048w |Metody optymalizacji procesow 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 0,65 T Y4 PD | Ob
Razem 1/0]0]0]0 15 | 60 2 0,65 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kursow oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) wil¢| 1 |pls ZZU | CNPS |taczna| zaje¢ kursu/ | zaliczenia | ogolno- |o charakterze|rodzaj| typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
kursow
1 |MAC024022w |Statistical analysis of experimental data 1 K2Aic W03 15 | 60 2 0,65 T Z PD | Ob
Razem 1/0]0]0]o0 15| 60 2 0,65 0
4.1.2.3 Blok Chemia
IPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) godzin godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlé| I |p]s ZZU | CNPS |faczna| zajg¢ grupy ogolno- |o charakterze|rodzaj| typ
BK kursow uczelniany | praktycznym
1 [ICC023067w |Nanoinzynieria chemiczna 1 K2Aic_W01 K2Aic_W06 15 | 30 1 0,65 T Z PD | Ob
Razem 1[0]0]0]0 15 | 30 1 0,65 0
PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) wle|lt]p]s ZZU | CNPS [taczna| zajeé kursu/ | zaliczenia | ogolno- |o charakterze|rodzaj| typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
kursow
1 [ICC023057w _|Mikroinzynieria chemiczna 1 K2Aic_W01 K2Aic_W06 15 | 30 1 0,65 T Y4 PD | Ob
Razem 1/0]0]0]o0 15| 30 1 0,65 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursoéw oznaczy¢ symbolem | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow GK) wie|ll]|p]s ZZU | CNPS [taczna| zaje¢ kursu/ | zaliczenia | ogolno- |o charakterze|rodzaj| typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
kursow
1 [ICC024033w |Nanoengineering-fundamentals and applications 4 K2Aic W01 K2Aic_ W03 K2Aic_W06 60 | 180 | 6 2,6 T E PD | Ob
Razem 4/0{0]0]0 60 | 180 6 2,6 1
. I m
Razem dla blokéw z zakresu nauk podstawowych qcz;gz;gzba Laczna liczba godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba pkt. Liczba punktow
,g YAV CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wlé|l|p]s
IPC PPC{2]0]0|0]0 30 90 3 13
ACN|5|0[0]0]0 75 240 8 3,25




4.2. Lista blokéw zaje¢ wybieralnych:
4.2.1 Lista blokow ksztalcenia ogélnego

4.2.1.1 Blok Przedmioty humanistyczno-menedzerskie (min. 5 pkt. ECTS):

IPCi PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wle|l|p]s ZZU | CNPS | fgczna | zajeé ki“‘?y ogolno- | ocharakterze | rodzaj | typ
BK rSOwW uczelniany | praktycznym
1 [ICC023070w Zarzadzanie projektami przemystowymi 1 K2Aic_Wo04 K2Aic_WO07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 15 60 2 0,65 T z KO | W
2 |ICC023070c Zarzadzanie projektami przemystowymi. 2 K2Aic_U05 K2Aic_U08 K2Aic_K02 K2Aic_K03 30 90 3 1.4 T z P KO | W
Razem 1/2(0]0] 0 45 150 5 2,05 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlelt[p]s ZZU | CNPS | faczna | zaje¢ | kursu/ | zaliczenia | ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 |ICC024037w Project Management 1 K2Aic_W04 K2Aic_ W07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 15 60 2 0,65 T Z KO | W
2 |[ZMC024006w |Business Management 2 K2Aic W04 K2Aic W07 K2Aic K02 K2Aic K03 30 90 3 13 T Z KO | W
Razem 3[0j0f0]O 45 150 5 1,95 0
4.2.1.2 Blok Jezyki obce (min. 3 pkt ECTS):
IPC i PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
w|é| I ]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajgé gupy ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK rSOwW uczelniany | praktycznym
1 Jezyk obey 11 (A1/A2) 3 K2Aic_U08 45 | 60 2 18 T z o] P KO | W
2 Jezyk obey I (B2+) K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 1 0,6 T z 0 P KO | W
Razem 0 0(0] 0 60 90 3 2,4 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlelt[p]s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ kursu/ | zaliczenia | ogolno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 Foreign language | (B2+) 1 K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 1 0,6 T Z 0 P KO | W
2 Foreign language 11 (A1/A2) 3 K2Aic_U08 45 60 2 18 T Z o) P KO | W
Razem 0]4]0]0]0 60 90 3 2,4 0
Razem dla blokow ksztalcenia ogélnego
Laczna liczba . . ) . .
godzin Laczna liczba godzin La(czpa liczba Laczna liczba pkt. | Liczba pgnkt(’)w
ZzZU godzin CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wilé|1|p]|s
IPCPPC|{1]|6]|0|0]0 105 240 8 4,45
ACN[ 3]4]0]0] 0 105 240 8 4,35




4.2.2 Lista blokéw z zakresu nauk podstawowych

4.2.2.1 Blok Matematyka (min. .......... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc¢|l]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajgé | 9rupy ogblno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
Razem 0[o0ojOof0]oO 0 0 0 0
4.2.2.2 Blok Fizyka (min. .......... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc¢|l]|p]|s ZZU | CNPS |taczna | zajgé | 9rupy ogllno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
Razem 0/0[O0f0] O 0 0 0 0
4.2.2.3 Blok Chemia (... pkt ECTS):
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kurséw (grup¢ kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlé|l]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajgé | 9rupy ogllno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
Razem 0/0[O0fO0] O 0 0 0 0

Razem dla blokow z zakresu nauk
podstawowych

Laczna liczba

godzin Laczna liczba godzin |  Laczna liczba Laczna liczba pkt. | Liczba punktow
I Z7U godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
w|¢ p|s
0jojojojo 0 0 0 0




4.2.3 Lista blokéw kierunkowych

4.2.3.1 Blok Przedmioty wybieralne kierunkowe

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kurséw
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wl¢|l]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajgé | 9rupy ogblno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
Razem 0j]0]JOj0O]oO 0 0 0 0
4.2.3.2. Blok Profil dyplomowania (24 pkt ECTS):
IPC i PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wlc¢|l]|p]|s ZZU | CNPS |taczna | zajgé | 9rupy ogllno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK | kursow uczelnian | praktycznym
1 |CHC020002I Praca dyplomowa | 4 K2Aic U05 K2Aic_U09 K2Aic K07 K2Aic K08 60 120 4 3 T Z P K W
2 |CHCo0200101 Praca dyplomowa Il 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_K08 210 | 300 10 8,5 T Z P K W
3 |1CC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO01 K2Aic_KO05 15 300 10 5 T z P K W
+przyg. do egz. dypl. K2Aic_KO06
Razem 0/0[18]/0] 1 285 | 720 24 | 165 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|l|p]|s ZZU | CNPS |1aczna | zaje¢ | kursu/ | zaliczenia| ogdlno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK grupy uczelnian | praktycznym
kurséw y
1 |CHC030009 I Graduate laboratory | 4 K2Aic U05 K2Aic_U09 K2Aic K07 K2Aic K08 60 120 4 3 T 4 P K W
2 |CHCO030008 1 Graduate laboratory Il 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_K08 210 | 300 10 8,5 T Z P K W
3 |1CC024001s Graduate seminar + Master Thesis 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO01 K2Aic_KO05 15 300 10 5 T z P K W
K2Aic_K06
Razem 0]0]18|/0| 1 285 | 720 24 | 165 0

Razem dla blokéw kierunkowych

IPCi PPC
ACN

Laczna liczba

godzin Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba pkt. | Liczba punktow
Z7ZU godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
wl¢e|l|p]|s
0]0]18j/0| 1 285 720 24 16,5
0]0j18]/0| 1 285 720 24 16,5




4.2.4 Lista blokow specjalno$ciowych

4.2.4.1 Blok Przedmioty specjalnosciowe

IPC Inzynieria proceséw chemicznych (min. 53 pkt ECTS)

L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ zaliczenia
wlel[t[p]s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | 9™UPY ogélno- | o charakterze | rodzaj | typ
Bk | kursow uczelniany | praktycznym

1 [1CC0230471 Programy symulacji i projektowania 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T z P s w

instalacji chemicznych

2 |1CC023046wW Ekonomika proceséw 1 K2Aic_W02 K2Aic_K06 15 60 2 0,65 T Z S w

3 [ICC023046l1 Ekonomika procesow. 2 K2Aic_U03 K2Aic_KO06 30 60 2 1,4 T Z P S w
4 |ICC023018w Aparatura procesowa 2 K2Aic_wo1 30 90 3 13 T E S w

5 |1CC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U01 30 60 2 15 T Z P S W

6 (ICC023048l Metody optymalizacji procesow. 2 K2Aic_U02 30 60 2 1,4 T z P S w

7 |1CC023058w II}zymerla pr%emys%owych proceséw 2 K2Aic_WO05 K2Aic_W06 20 90 3 13 T E s W

biotechnologicznych

8 [ICC023058I II}zymerla pr%emys%owych proceséw 2 K2Aic_U06 K2Aic_K04 20 60 2 14 T 7 P s W

biotechnologicznych.

9 |ICC023059w Technologie w inzynierii §rodowiska 2 K2Aic_W01 30 90 3 13 T E S w
10 [1CC023059p Technologie w inzynierii $rodowiska. 2 K2Aic U07 30 60 2 15 T Z P S W
11 [ICC023060w Nowoczesne procesy przemystowe BAT 1 K2Aic W04 15 30 1 0,65 T Y4 S W
12 [ICC023061w Gospodarka odpadami przemystowymi 1 K2Aic W04 15 30 1 0,65 T Z S W
13 |ICC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T Z S w
14 |1CC023052I Krystalizacja. 2 K2Aic_U01 K2Aic_K04 30 60 2 1,4 T Z P S w
15 [ICC023053w Dynamika systemOw i sterowanie 1 K2Aic_ W03 15 60 2 0,65 T Z S W
16 [1CC023053I Dynamika systemdw i sterowanie. 3 K2Aic U02 45 90 3 2,1 T 4 P S W
17 [1CC023054w Symulacje procesow metoda CFD 1 K2Aic_W03 15 60 2 0,65 T E S W
18 [1CC023054I Symulacje proceséw metodg CFD. 2 K2Aic U04 30 90 3 14 T Z P S W
19 [ICC023062w Materiaty funkcjonalne 2 K2Aic_ W01 30 60 2 1,3 T E S W
20 |1CC023062I Materiaty funkcjonalne. 2 K2Aic U01 K2Aic K04 30 60 2 14 T 4 P S W
21 |ICC023063w Inzynieria i technologia produktu 1 K2Aic_W04 15 60 2 0,65 T Z S W
22 |1CC023063I Inzynieria i technologia produktu. 2 K2Aic U01 K2Aic K04 30 60 2 14 T Z P S W
23 [ICC023064w Te:chnlk! membranowe rozdzielania 1 K2Aic_W01 15 60 2 0,65 T z S w

mieszanin
24 |1CC023064p Te:chnlk! membranowe rozdzielania 1 K2Aic_U03 K2Aic_U05 15 60 2 0,75 T z P S w
mieszanin.
25 |1CC023066wW Odnawialne zrédla energii 1 K2Aic_ W01 K2Aic_W06 15 30 1 0,65 T Z S W
26 [1CC023065w Procesy suszarnicze 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T A S w
Razem 18| 0[19|5] 0 630 | 1590 53 | 28,75 5 27




PPC Projektowanie proceséw chemicznych (min 53

kt.ECTS) |

L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlel 1 p]s ZZU | CNPS | faczna | zaje¢ | kursu/ | zaliczenia | ogolno- | o charakterze [ rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 |ICC0230471 Programy symulacji i projektowania 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T z P s W
instalacji chemicznych
2 |1CC023046w Ekonomika proceséw 1 K2Aic W02 K2Aic_KO06 15 60 2 0,65 T Y4 S W
3 [ICC023046I Ekonomika procesow. 2 K2Aic_U03 K2Aic_K06 30 60 2 14 T z P S W
4 [1CC023018w Aparatura procesowa 2 K2Aic_ W01 30 90 3 1,3 T E S W
5 [1CC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U01 30 60 2 15 T Y4 P S W
6 |1CC023048I Metody optymalizacji procesow. 2 K2Aic_U02 30 60 2 14 T Z P S W
7 [1CC023049w Modelowanie proceséw 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T E S W
8 |1CC023049I1 Modelowanie procesow. 3 K2Aic_U04 45 90 3 2,1 T Z P S W
9 |ICC023050w Procesy biotechnologiczne 1 K2Aic W05 K2Aic W06 15 30 1 0,65 T Z S W
10 |[1CC023050I Procesy biotechnologiczne. 2 K2Aic U06 K2Aic U07 K2Aic K04 30 60 2 14 T Z P S W
11 [1CC023051w Konstrukcja aparatury procesowej 1 K2Aic W01 15 60 2 0,65 T Z S W
12 [ICC023051p Konstrukcja aparatury procesowej. 2 K2Aic_U03 30 60 2 15 T Y4 P S W
13 [1CC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T z S W
14 |ICC023052I Krystalizacija. 2 K2Aic_U01 K2Aic_K04 30 60 2 14 T Y4 P S W
15 [ICC023053w Dynamika systemow i sterowanie 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T Z S W
16 |ICC023053I Dynamika systemoOw i sterowanie. 3 K2Aic U02 45 90 3 2,1 T Z P S W
17 [1CC023054w Symulacje proceséw metodg CFD 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T E S W
18 |ICC023054I Symulacje proceséw metoda CFD. 2 K2Aic U04 30 90 3 1,4 T Z P S W
19 [ICC023068w Inzynieria systemow procesowych 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T E S W
20 [ICC023068p Inzynieria systemow procesowych. 2 K2Aic U02 30 90 3 15 T Z P S W
21 |[1CC023069w Projektowanie instalacji przemystowych 1 K2Aic W03 15 30 1 0,65 T Z S W
22 |1CC023069p Projektowanie instalacji przemystowych. 2 K2Aic_U03 K2Aic_U07 30 90 3 15 T Y4 P S W
23 |1CC023055w Zjan.ska transportu w procesach 2 K2Aic_W03 30 60 2 13 T E S w
chemicznych
24 1CC023055p Zjawi.ska transportu w procesach 1 K2Aic_U02 15 30 1 075 T Z P S w
chemicznych.
25 |1CC023057p Mikroinzynieria chemiczna. 2 K2Aic U02 30 60 2 15 T 4 P S W
Razem 13/0[18]11] 0O 630 | 1590 53 29,3 5 33




ACN Advanced Chemical Enginneering and Nanotechnology ( min. 48 pkt ECTS)

L.p. | Kod kursu/ grupy | Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow | Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) wlé|l|p]|s ZZU | CNPS |1aczna | zaje¢ | kursu/ | zaliczenia | ogdlno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK grupy uczelnian | praktycznym
kurséw y
1 |ICC024032s Trends in chemical engineering 1 K2Aic_W06 K2Aic_U09 K2Aic_KO06 15 30 1 0,7 T z P S W
development
2 |1CC024033I Nanoengineering-fundamentals and 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 K2Aic_K04 30 60 2 1,4 T z P S W
applications.
3 |1CC024033s Nanoengineering-fundamentals and 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 30 60 2 1,4 T z P S W
applications...
4 [1CC024033p Nanoengineering-fundamentals and 2 K2Aic_U02 K2Aic_U04 K2Aic_U07 30 60 2 15 T z P S W
applications..
5 |1CC024034w Chemical Processes Equipment and 4 K2Aic_W01 60 180 6 2,6 T E S W
Methods
6 [ICC0240341 Chemical Processes Equipment and 4 K2Aic_U01 K2Aic_K04 60 120 4 2,8 T z P S w
Methods.
7 |1CC024034s Chemical Processes Equipment and 1 K2Aic_U01 15 30 1 0,7 T z P S w
Methods. ..
8 [ICC024034p Chemical Processes Equipment and 4 K2Aic_U01 60 120 4 3 T z P S w
Methods..
9 |ICC024035w Chemical processes project designed and 3 K2Aic_W02 K2Aic_W03 K2Aic_W04 K2Aic_W07 45 150 5 1,95 T E S w
management
10 |ICC024035I Chemical processes project designed and 1 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 15 60 2 0,7 T z P S w
management.
11 |ICC024035s Chemical processes project designed and 2 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 30 60 2 14 T z P S w
management...
12 |ICC024035p Chemical processes project designed and 4 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 60 120 4 3 T z P S w
management..
13 [1CC024036wW Heterogeneous processes in chemical,food | 4 K2Aic_W03 K2Aic_W05 K2Aic_W06 60 180 6 2,6 T E S W
and pharmaceutical industry
14 {1CC0240361 Heterogeneous processes in chemical,food 3 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 45 90 3 2,1 T z P S W
and pharmaceutical industry..
15 |ICC024036¢ Heterogeneous processes in chemical,food 1 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 15 60 2 0,7 T z P S w
and pharmaceutical industry.
16 |1CC024036p Heterogeneous processes in chemical,food 1 K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 15 60 2 0,75 T z P S w
and pharmaceutical industry...
Razem 111 |10f11]| 6 585 | 1440 48 27,3 3 31




4.2.4.2 Blok Przedmioty specjalnosciowe wybieralne (2 godziny, 2 ECTS)

IPC PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
grupy
w|é| I ]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | kursow ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK uczelniany | praktycznym
1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_ W06 30 60 2 13 T Z S W
Razem 2[0|/0f0]O 30 60 2 13 0
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) wleltp]s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ kursu/ zaliczenia | ogolno- o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 Elective course Il 2 K2Aic W06 30 60 2 1,3 T Z S W
Razem 2[0|/0f0]O 30 60 2 13 0

Razem dla blokow specjalnosciowych

IPC
PPC
ACN

Laczna liczba

Laczna liczba godzin

Laczna liczba

Laczna liczba pkt.

Liczba punktéw

godzin

- Zzu godzin CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
wlé|l|p]|s
200 0[19]|5]| 0 660 1650 55 30,05
15|/ 0]18(11]| O 660 1650 55 30,6
13|11]10(11] 6 615 1500 50 28,6




Lista kursow specjalnosciowych wybieralnych

IPCi PPC
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kursow oznaczy¢ symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
w|é| I ]|p]|s ZZU | CNPS | taczna | zajegé ﬂiﬂi’w ogdlno- o charakterze | rodzaj | typ
BK uczelniany | praktycznym
1 |ICC020012w Zarzadzanie firma w oparciu o relacyjne 2 K2Aic_W06 30 60 2 13 T z S W
bazy danych
2 |1CC020013w Procesy petrochemiczne 2 K2Aic_ W06 30 60 2 13 T Z S W
3 |ICC020015w Materiaty wykorzystywane w procesach i 2 K2Aic_W06 30 60 2 13 T Z S W
operacjach chemicznych
4 |1CC020014w Termodynamika statystyczna w 2 K2Aic_W06 30 60 2 13 T z S W
modelowaniu molekularnym
ACN
L.p. | Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba godzin Liczba pkt. Forma Sposob Kurs/grupa kursow
kurséw oznaczy¢ symbolem GK) wlel1|p]s ZZU | CNPS | taczna | zaje¢ | Kursu/ | zaliczenia | ogélno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK grupy uczelniany | praktycznym
1 [ICC020009w Materials used in chemical unit operation 2 K2Aic_ W06 30 60 2 13 T Z S W
2 |1CC020010w Microwaves and other advanced thermal 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T Z S W
technologies in chemical engineering
3 |ICC020011w New concepts and solutions in chemical 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S W
engineering
4 {1CC020008w Statistical thermodynamics in molecular 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S W
modeling




4.3 Blok praktyk
nie dotyczy

4.4 Blok ,,praca dyplomowa”

IPC i PPC |
Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow_ pracy Liczba punktéw ECTS Tytul kursu Kod
dyplomowej
1 4 Praca dyplomowa | CHC020002 I
1 10 Praca dyplomowa Il CHC020010 |
1 10 Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. dypl. 1CC023001s

Praca dyplomowa studiéw Il stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, do$wiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Praca
powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwiazan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieta powinna zawiera¢ uzyskane
wyniki oraz pokaza¢ wiedz¢ i umieje¢tnosci autora, w tym miedzy innymi: (1) zdolno$¢ do formutowania celow i probleméw badawczych; (2) umiejetno$é korzystania z literatury i innych
zrodet wiedzy; (3) umiejetnos¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celow i probleméw; (4) umiejetno$é poprawnej
interpretacji wynikow; (5) umiejetno$¢ postugiwania si¢ precyzyjnym i jasnym jezykiem oraz wlasciwego dobierania materiatow graficznych ilustrujacych przedstawiane zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK' 16,5
ACN
Typ pracy dyplomowej magisterska
Liczba semestrow_ pracy Liczba punktow ECTS Tytul Kursu Kod
dyplomowej

1 4 Graduate laboratory | CHC030009 I
1 10 Graduate laboratory Il CHC030008 I
1 10 Graduate seminar + Master Thesis 1CC024001s

Praca dyplomowa studiow Il stopnia (magisterskich) powinna mie¢ znamiona pracy naukowej, doswiadczalnej lub teoretycznej, o charakterze podstawowym lub praktycznym. Praca
powinna zaowocowa¢ nowymi wynikami oryginalnych badan lub rozwigzan techniczno-technologicznych, a jej prezentacja w formie pisemnego dzieta powinna zawiera¢ uzyskane
wyniki oraz pokaza¢ wiedze i umiejetnosci autora, w tym miedzy innymi: (1) zdolno$¢ do formutowania celéw i probleméw badawczych; (2) umiejetnos¢ korzystania z literatury i innych
zrodet wiedzy; (3) umiejetnos¢ planowania i przeprowadzania badan i innych dziatan prowadzacych do zrealizowania postawionych celéw i probleméw; (4) umiejetno$¢ poprawnej
interpretacji wynikow; (5) umiejetnos¢ poshugiwania si¢ precyzyjnym i jasnym jezykiem oraz wlasciwego dobierania materiatdéw graficznych ilustrujacych przedstawiane zagadnienia

Liczba punktéw ECTS BK' 16,5




5. Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia sie

Typ zajeé Sposoby weryfikacji zakladanych efektéw uczenia si¢
wyktad egzamin, kolokwium, e-egzamin
¢éwiczenia test, kolokwium, e-kolokwium
laboratorium wejsciowka, sprawozdanie z laboratorium
projekt ocena projektu
A udziat w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja
seminarium A
multimedialna
praca dyplomowa przygotowana praca magisterska

6. Zakres egzaminu dyplomowego

[IPC PPC ACN |
1. Procesy chemiczne - zagadnienia zwigzane z inzynierig i technologia produktu
2. Aparatura procesowa - wybrane zagadnienia.
3. Inzynieria chemiczna - wybrane zagadnienia.

7. Wymagania dotyczace terminu zaliczenia okreslonych kursow/grup kurséw lub wszystkich kurséw w poszczegolnych blokach

Kazdy kurs z planu studiéw powinien by¢ zaliczony zgodnie z planem studiéw. W przypadku koniecznos$ci powtarzania kursu, kurs ten powinien by¢ zaliczony
w najblizszym semestrze, w ktorych jest oferowany.



8. Plan studiow (zalgcznik nr 3 )

Zaopiniowane przez wlasciwy organ uchwalodawczy samorzadu studenckiego:
Samorzad studencki aprobuje Program studiéw 11 stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa

Data

Data




1)BK —liczba punktéw ECTS przypisanych godzinom zaj¢¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2)Tradycyjna — T, zdalna — Z
3)Egzamin — E, zaliczenie na ocen¢ — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie form¢ kursu koncowego (w, ¢, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kursow Ogolnouczelniany — O
5)Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisa¢ liczbg punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym

6)KO - ksztalcenia ogolnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy
7) W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



Zal. nr 4 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria chemiczna i procesowa
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogolnoakademicki

SPECJALNOSC: Inzynieria proceséw chemicznych

JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk polski

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020 ze zmianami wprowadzonymi Uchwala nr 293/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 792/33/2016-2020 Senatu PWr z dnia 13 czerwca 2019 1.




STUDIA Il STOPNIA, MAGISTERSKIE (3 sem)
KIERUNEK: INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Specjalnoé¢: Inzynieria proceséw chemicznych (dr hab. inz. Anna Witek-Krowiak)

Kursy wybieralne kierunkowe:
Zarzadzanie firmg w oparciu o relacyjne bazy

danych 2w (2 ECTS)

Procesy petrochemiczne 2w (2 ECTS)

2019/2020

Termodynamika statystyczna w modelowaniu
molekularnym 2w (2 ECTS)

Materiaty wykorzystywane w procesach i
operacjach chemicznych 2w (2 ECTS)

Sem. | 1 i
Godz. 25h/30ECTS/3E 24 h/30ECTS/2E 23 h/ 30ECTS
26
25 Programy symulacji i projektowania instalacji
chemicznych Krystalizacja
24 | 2| (3ECTS) 1w + 21 (1+2) ECTS
23 | Ekonomika procesow Kurs wybieralny
22 1w+ 21 (2 +2) ECTS 2w (2 ECTS)
21 Dynamika systemow i sterowanie Zarzadzanie projektami przemyslowymi
20 Aparatura procesowa 1w + 3l (2+3) ECTS 1w+ 2c (2+3) ECTS
19 2w+ 2p (3 +2) ECTS
Procesy suszarnicze
18 1w 1ECTS
Symulacje procesow metodg CFD Odnawialne zrédta energii
17 1w + 2l (2+ 3) ECTS 1w 1ECTS
Metody optymalizacji procesow Nanoinzynieria chemiczna
16 1w + 2| (2+2) ECTS 1w 1ECTS
15 Praca dyplomowa Il
14 Materiaty funkcjonalne 141 (10 ECTS)
13 | Inzynieria przemystowych procesow 2w+2l (2+2) ECTS
12 | biotechnologicznych
1 2w + 2l (3+2) ECTS
10 InZynieria i technologia produktu
9 Technologie w inzynierii Srodowiska 1w +21 (2 +2) ECTS
3 2w + 2p (3+2) ECTS
7 Techniki membranowe rozdzielania mieszanin
6 1w+1p (2+2) ECTS
Nowoczesne procesy przemystowe BAT Jezyk obey (B2+)  1c (1 ECTS)
5 1w 1ECTS
Gospodarka odpadami przemystowymi Praca dyplomowa |
4 1w (1 ECTS) 41 (4 ECTS)
3
2 Jezyk obcy (A1/A2)
3c (2 ECTS) Sem. dyplomowe 1s + praca magisterska +
1 przyg. do egz. dypl. (10 ECTS)
Sem. | 1 i

Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po kazdym semestrze: 15 ECTS



1. Zestaw kursow i grup kursow obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1  |kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 28
Tygodniowa liczba - . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursdw oznaczy¢ godzin L Reckaustay ECTS kursu/ | Sposéb RS el
L.p. 7 Symbol efektu uczenia sig - ) .
grupy kursow symbolem GK) | zaje¢ | grupy | zaliczenia | ogélno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS | faczna BK | kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 [1CC023047I Programy symulacji i projektowania instalacji 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T z P S w
chemicznych
2 (ICC023046w  |Ekonomika procesow 1 K2Aic_W02 15 60 2 0,65 T z s | W
3 |1CC0230461 Ekonomika proceséw. 2 K2Aic_U03 30 60 2 1,4 T Z P S W
4 |1CC023018w | Aparatura procesowa 2 K2Aic_W01 30 90 3 1,3 T E S | W
5 |ICC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic_U01 30 60 2 15 T z P S |W
6 |ICC023048w | Metody optymalizacji proceséw 1 K2Aic_W03 15 | 60 2 | 065 T z PD |Ob
7 [ICC023048I Metody optymalizacji proceséw. 2 K2Aic_U02 30 60 2 1,4 T Y4 P S |W
8 1CC023058w Ir.liynieria pr%emyslowych procesow 2 K2Aic_W05 K2Aic_W06 30 90 3 13 T £ s W
biotechnologicznych
9 [1CC023058I Ir.liynieria pr%emyslowych procesow 2 K2Aic_U06 30 60 2 14 T z P s w
biotechnologicznych.
10 |1CC023059w Technologie w inzynierii srodowiska 2 K2Aic W01 30 90 3 1,3 T E S W
11 |ICC023059p Technologie w inzynierii srodowiska. 2 K2Aic_U07 30 60 2 15 T Y4 P S W
12 |1CC023060w Nowoczesne procesy przemystowe BAT 1 K2Aic_W04 15 30 1 0,65 T Y4 S W
13 |1CC023061w Gospodarka odpadami przemystowymi 1 K2Aic W04 15 30 1 0,65 T Z S W
1010/ 81410 330 | 840 28 15,1 T 3
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 2
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma 2
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ godzin L Ricckdoseal ECTS kursu/ | Sposéb RIE s
L.p. ) Symbol efektu uczenia sig X .
grupy kurséw symbolem GK) < | zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze :
w| ¢ pls ZZU | CNPS | faczna BK | kurséw uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 Jezyk obey 11 (A1/A2) 3 K2Aic_U08 [ 45 | 60 2 18 z P KO | w
Razem o[3[o]o]o l 45 | 60 2 18

Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba pkt. Liczba punktoéw
wle¢[1[p]s godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
10[3[8]4a]o0 375 900 30 16,9




semestr 2 |kursy obowigzkowe
taczna liczba punktow ECTS 25
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ godzin L picchdusea ECTS kursu/ | Sposéb R
L.p e Symbol efektu uczenia si¢ . .
grupy kursow symbolem GK) wlel s 70| enps |1 zaje¢ | grupy | zaliczenia | ogélno- | o charakterze rodzai
¢ P aczna | g | kurséw uczelniany | praktycznym J| v
1 |1CC023052w Krystalizacja 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T z S w
2 |ICcco023052I Krystalizacja. 2 K2Aic_U01 30 60 2 14 T Z P S W
3 |1CC023053w Dynamika systemdw i sterowanie 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T Z S W
4 [1CC023053I Dynamika systeméw i sterowanie. 3 K2Aic_U02 45 90 3 2,1 T Z P S W
5 |1CC023054w Symulacje proceséw metoda CFD 1 K2Aic_W03 15 60 2 0,65 T E S W
6 [1CC023054I Symulacje proceséw metoda CFD. 2 K2Aic_U04 30 90 3 14 T Z P S W
7 |1CC023062w Materialy funkcjonalne 2 K2Aic_W01 30 60 2 1,3 T E S W
8 [ICC023062I Materialy funkcjonalne. 2 K2Aic_U01 30 60 2 14 T Z P S W
9 |1CC023063w Inzynieria i technologia produktu 1 K2Aic_W04 15 60 2 0,65 T Z S W
10 (ICC0230631 Inzynieria i technologia produktu. 2 K2Aic_U01 30 60 2 14 T z P S |W
11 |ICC023064w | Techniki membranowe rozdzielania mieszanin 1 K2Aic_W01 15 60 2 0,65 T z S |w
12 |1CC023064p Techniki membranowe rozdzielania mieszanin. 1 K2Aic U03 K2Aic U05 15 60 2 0,75 T Z P S W
Razem 710]11]1]0 285 | 750 25 13 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 5
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ godzin L Liczba godzin ECTS kursu/ | Sposéb Kurs/grupa kursow
L.p. = Symbol efektu uczenia si¢ - . .
grupy kurséw symbolem GK) wlel . e P zajeé grupy zaliczenia 0g6Ino- | o charakterze rodzai
p acz BK | kursow uczelniany | praktycznym J| P
1 CHC020002I Praca dyplomowa | 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_KO08 60 120 4 3 T P K w
2 Jezyk obey I (B2+) 1 K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 0,6 P KO | W
Razem 0/1]{4]0]O0 75 150 5 3,6
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wlelI[p]s godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
711157100 360 900 30 16,6




semestr 3 |kursy obowigzkowe
taczna liczba punktow ECTS 8
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczy¢ godzin L picchdusea ECTS kursu/ | Sposéb R
L.p. e Symbol efektu uczenia si¢ . .
grupy kursow symbolem GK) wlel s 770 | oNPS | taczna | 2 grupy | zaliczenia| oggino- | o charakterze rodzaj| ty
¢ P ae BK | kursow uczelniany | praktycznym J| yp
1 |ICC023070w Zarzadzanie projektami przemystowymi 1 K2Aic_W04 K2Aic_WO07 15 60 2 0,65 T z KO | W
2 |1CC023070c Zarzadzanie projektami przemystowymi. 2 K2Aic_U05 K2Aic_U08 30 90 3 14 T Z P KO | W
3 |ICC023065w  |Procesy suszarnicze 1 K2Aic_W01 15 30 1 0,65 T z S |W
4 |1CC023066wW Odnawialne zrédia energii 1 K2Aic W01 K2Aic W06 15 30 1 0,65 T Z S W
5 [ICC023067w Nanoinzynieria chemiczna 1 K2Aic W01 K2Aic W06 15 30 1 0,65 T Z PD |Ob
Razem 412/0]0]0 90 240 8 4 0
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 22
Tygodniowa liczba . . Liczba pkt. Forma .
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kursow oznaczyé godzin L Liczba godzin ECTS kursu/ | Sposéb Kurs/grupa kursow
L.p. = Symbol efektu uczenia si¢ - . .
grupy kurséw symbolem GK) wlel . I s — zaje¢ | 9rupy zaliczenia | ogélno- | o charakterze rodzai
P acz BK | kursow uczelniany | _praktycznym J| e
1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S |W
2 |CHC0200101 |[Praca dyplomowa Il 14 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO07 K2Aic_KO08 210 | 300 10 8,5 T z K |W
3 |ICC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 15 300 10 5 T z K |W
dypl.
Razem 2014|011 255 | 660 22 14,8
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wle¢[1[p]s godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
621401 345 900 30 188
Lista kursow specjalnosciowych wybieralnych
L.p. Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba godzin| Liczba pkt. Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
grupy kurséw symbolem GK) godzin ECTS kursu/ | zaliczenia
wle¢[T1[p]s ZZU| CNPS | faczna | zajec | 9™UPY ogdlno- | o charakterze |rodzaj| typ
BK kurséw uczelniany | Praktycznym
1 [ICC020012w Zarzadzanie firma w oparciu o relacyjne bazy danych 2 K2Aic_ W06 30 60 2 1,3 T Y4 S W
2 |1CC020013w Procesy petrochemiczne 2 K2Aic_ W06 30 60 2 1,3 T Z S W
3 |1CC020015w Materiaty wykorzystywane w procesach i operacjach 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S w
chemicznych
4 |1CC020014w | Termodynamika statystyczna w modelowaniu 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S |W
molekularnym




2. Zestaw egzaminOw w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy kursow Nazwy kursow/ grup kursow Kkonczacych si¢ egzaminem Semestr
ICC023018w Aparatura procesowa 1
ICC023058w Inzynieria przemystowych proceséw biotechnologicznych 1
ICC023059w Technologie w inzynierii sSrodowiska 1
ICC023054w Symulacje procesow metodag CFD 2
ICC023062w Materiaty funkcjonalne 2




3. Liczby dopuszezalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktéw ECTS po semestrze
1 15
2 15
3

Opinia wlasciwego organu Samorzgdu Studenckiego
Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa, na specjalnosci

Inzynieria proceséw chemicznych

Data Podpis Dziekana



1)BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2)Tradycyjna — T, zdalna — Z
3)Egzamin — E, zaliczenie na ocen¢ — Z. W grupie kurséw po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme kursu koncowego (w, ¢, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kurséw Ogolnouczelniany — O

5)Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisac liczbe punktow ECTS dla kursow o charakterze praktycznym
6)KO - ksztalcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalno$ciowy

7) W — wybieralny, Ob — obowiazkowy



Zal. nr 4 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria chemiczna i procesowa
POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)
FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogolnoakademicki

SPECJALNOSC: Projektowanie proceséw chemicznych
JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk polski

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020 ze zmianami wprowadzonymi Uchwala nr 293/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 792/33/2016-2020 Senatu PWr z dnia 13 czerwca 2019 1.



STUDIA Il STOPNIA, MAGISTERSKIE (3 sem)
KIERUNEK: INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Specjalnos¢: Projektowanie procesow chemicznych (dr hab. inz. Lechostaw Krolikowski)

Kursy wybieralne:

Zarzadzanie firmg w oparciu o relacyjne bazy

danych 2w (2 ECTS)

Procesy petrochemiczne 2w (2 ECTS)

24h /30 ECTS/ 3E

23h /30 ECTS

Krystalizacja
1w+2l (1+2) ECTS

Kurs wybieralny
2w (2 ECTS)

Dynamika systemow i sterowanie
1w + 3l (2 + 3) ECTS

Zarzadzanie projektami przemystowymi
1w+2c (2+3) ECTS

Symulacje proceséw metodg CFD E

lw+2l (2+3)ECTS

Mikroinzynieria chemiczna
1w +2p (1 +2) ECTS

Inzynieria systemow procesowych E

1w + 2p (2 + 3) ECTS

Projektowanie instalacji przemystowych
1w+2p (1 + 3) ECTS

Zjawiska transportu w procesach E
chemicznych
2w+ 1p (2 + 1) ECTS

Jezyk obcy (B2+)  1c (1 ECTS)

Praca dyplomowa |
41 (4 ECTS)

Praca dyplomowa Il
141 (10 ECTS)

Sem. dyplomowe 1s + praca magisterska + przyg.

do egz. dypl. (10 ECTS)

Sem. '
Godz. 25h / 30ECTS / 2E
26
25 Programy symulacji i projektowania
instalacji chemicznych
24 |2l (3ECTS)
23 Ekonomika procesow
1w+ 2l (2 +2)ECTS
22
21
20 Aparatura procesowa
2w +2p (3+2)ECTS
19
18
17
16 Metody optymalizacji procesow
1w + 2l (2+2) ECTS
15
14
13 Modelowanie procesow
1w + 3l (2 + 3) ECTS
12
11
10
9 Procesy biotechnologiczne
1w+2l (1+2) ECTS
8
7
6 Konstrukcja aparatury procesowej
5 1w+2p (2+2) ECTS
4
3
2 Jezyk obcy (A1/A2)
3c (2ECTS)
1
Sem. |

2019/2020

Termodynamika statystyczna w modelowaniu
molekularnym 2w (2 ECTS)

Materiaty wykorzystywane w procesach i
operacjach chemicznych 2w (2 ECTS)



1. Zestaw kursow i grup kurséw obowiazkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1  |kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 28
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/grupa kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczyé¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. A Symbol efektu uczenia sig - - . -
grupy kursow symbolem GK) ¢l zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- | o charakterze .
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow uczeliany | prakycznym rodzaj | typ
1 |ICC0230471 Programy symulacji i projektowania instalacji 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T z P S w
chemicznych
2 [ICC023046wW Ekonomika proceséw 1 K2Aic W02 K2Aic K06 15 60 2 0,65 T Y4 S W
3 [ICC0230461 Ekonomika proceséw. 2 K2Aic U03 K2Aic K06 30 60 2 1,4 T Y4 P S W
4 11CC023018w Aparatura procesowa 2 K2Aic W01 30 90 3 1,3 T E S W
5 [ICC023018p Aparatura procesowa.. 2 K2Aic U01 30 60 2 15 T Y4 P S W
6 [ICC023048w Metody optymalizacji proceséw 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T Y4 PD | Ob
7 [1CC023048I Metody optymalizacji proceséw. 2 K2Aic U02 30 60 2 1,4 T Y4 P S W
8 [ICC023049w Modelowanie proceséw 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T E S W
9 [ICC023049I1 Modelowanie proceséw. 3 K2Aic U04 45 90 3 2,1 T Y4 P S W
10 |1CC023050w Procesy biotechnologiczne 1 K2Aic W05 K2Aic W06 15 30 1 0,65 T Y4 S W
11 [ICC023050I Procesy biotechnologiczne. 2 K2Aic_U06 K2Aic_Uo07 K2Aic_K04 30 60 2 14 T Y4 P S W
12 |1CC023051w Konstrukcja aparatury procesowej 1 K2Aic W01 15 60 2 0,65 T Y4 S W
13 |ICC023051p Konstrukcja aparatury procesowej. 2 K2Aic U03 30 60 2 15 T Y4 P S W
7101114 )0 330 | 840 28 |15,25 T 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 2
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/grupa kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kurséw oznaczyé¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. a Symbol efektu uczenia si¢ ) .
grupy kursow symbolem GK) ol zaje¢ | Orupy |zaliczenial ogélno- | o charakterze dzai
w| ¢ p|s ZZU | CNPS |faczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 Jezyk obey 11 (A1/A2) 3 K2Aic_U08 45 60 2 1,8 Y4 P KO | W
Razem 0l3|0]J0]o0O 45 60 2 18

Yaczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin |Laczna liczba godzin| Laczna liczba pkt. | Liczba punktow
wl|é| 1| p|s ZZU CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
713]11{410 375 900 30 17,05




semestr 2

kursy obowiazkowe

taczna liczba punktow ECTS 25
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. | Forma .
a a q : . A Kurs/grupa kurséw
Lp g:fl(;l; lildrél;/w Nazwa kursu/grup}sf)i(;;)s(;)lzv nggéuigq kursow oznaczy¢ godzin godzin ECTS _ Iglrjl:;l;/ ZaSI;i):Zs:r:)ia . —
, zajec og6lno- | o charakterze .
wlc¢| 1T ][p]s ZZU | CNPS |1aczna B‘le Kurséw uczgelniany praktyeziym rodzaj | typ
1 [ICC023052w  |Krystalizacja 1 K2Aic_ W01 15 30 1 0,65 T Y4 S W
2 [1CC0230521 Krystalizacja. 2 K2Aic U01 K2Aic K04 30 60 2 1,4 T Y4 P S W
3 [ICC023053w Dynamika systemow i sterowanie 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T Y4 S W
4 [1CC023053I Dynamika systemow i sterowanie. 3 K2Aic U02 45 90 3 2,1 T Y4 P S W
5 |1CC023054w Symulacije proceséw metoda CFD 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T E S W
6 |1CC0230541 Symulacje proceséw metoda CFD. 2 K2Aic_U04 30 90 3 1,4 T Y4 P S W
7 |1CC023068w Inzynieria systemOw procesowych 1 K2Aic W03 15 60 2 0,65 T E S W
8 |1CC023068p Inzynieria systemow procesowych. 2 K2Aic_U02 30 90 3 15 T y4 P S W
9 |1CC023069w Projektowanie instalacji przemystowych 1 K2Aic W03 15 30 1 0,65 T YA S W
10 [ICC023069p Projektowanie instalacji przemystowych. 2 K2Aic_U03 K2Aic_Uo7 30 90 3 15 T Y4 P S W
11 |1CC023055w Zjawiska transportu w procesach chemicznych 2 K2Aic W03 30 60 2 1,3 T E S W
12 [ICC023055p Zjawiska transportu w procesach chemicznych. 1 K2Aic_U02 15 30 1 0,75 T Y4 P S W
Razem 710 7]15]0 285 | 750 25 |132 3
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 5
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia si¢ Liczba Liczba pkt. | Forma .
X , . : - . Kurs/grupa kurséw
Lp. g:ﬁ?;:, llil:;sslé/‘lv Nazwa kursu/gmp}s/;(r;lgs;:v n’fggllp)g kursow oznaczy¢ godzin godzin ECTS _ I;L:[Ispl;/ Z;;i)é)zs;)rga : .-
. zajeé ogdIno- | o charakterze .
wl¢| 1T ][p]s ZZU | CNPS |taczna lei Kursow uczgelniany ki rodzaj | typ
1 [CHC020002I Praca dyplomowa | 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K07 K2Aic_K08 60 | 120 4 3 T Y4 P K W
2 Jezyk obey 1 (B2+) 1 K2Aic_U08 K2Aic_U10 15 30 1 0,6 Z P KO [ W
Razem 0jl1{4]0]0 75 | 150 5 3,6

Laczna liczba godzin

wl|é| 1| p|s

Laczna liczba godzin
ZzZU

Laczna liczba godzin
CNPS

Laczna liczba pkt.
ECIS

Liczba punktow
ECTS zaje¢ BK

7117111510

360

900

30

16,8




semestr 3

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 8
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. | Forma p
a a q : . A Kurs/grupa kurséw
Lp Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczyé¢ godzin godzin ECTS kursu/ | Sposéb
| grupy kurséw symbolem GK) ] zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogolno- [o charakterze )
wlc¢| 1T ][p]s ZZU | CNPS |1aczna BK | kurséw uczelniany | praktyeznym rodzaj | typ
1 [ICC023070w Zarzadzanie projektami przemystowymi 1 K2Aic_W04 K2Aic_W07 K2Aic_K02 K2Aic_K03 15 60 2 0,65 T Y4 KO | W
2 |1CC023070c Zarzadzanie projektami przemystowymi. 2 K2Aic U05 K2Aic U08 K2Aic K02 K2Aic K03 30 90 3 14 T YA P KO | W
3 |1CC023057w Mikroinzynieria chemiczna 1 K2Aic_ W01 K2Aic_W06 15 30 1 0,65 T Y4 PD | Ob
4 ]1CC023057p Mikroinzynieria chemiczna. 2 K2Aic U02 30 60 2 15 T z P S w
Razem 2l2]l0f2]0 90 | 240 8 4,2 0
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 22
Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sig Liczba Liczba pkt. | Forma DT (G
Lp Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe kursow oznaczy¢ godzin godzin ECTS kursu/ | Sposéb grup
| grupy kursow symbolem GK) ] zaje¢ | Orupy |zaliczenia| ogélno- [ o charakterze )
wlc| 1T ][p]s ZZU | CNPS |laczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 Kurs wybieralny 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T y4 S W
2 |CHC0200101 |Praca dyplomowa Il 14 K2Aic _U05 K2Aic U09 K2Aic K07 K2Aic K08 210 | 300 10 8,5 T z P K [ W
3 |1CC023001s Sem. dyplomowe +praca magisterska +przyg. do egz. 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K01 K2Aic_K05 15 | 300 10 5 T z P K w
dypl. K2Aic_K06
Razem 2/0]14{0 (1 255 | 660 22 | 148
Laczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin |Eaczna liczba godzin| Eaczna liczba pkt. | Liczba punktow
wlcl 1 p]ls y74V) CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
41211412 |1 345 900 30 19
Lista kursow specjalnosciowych wybieralnych
L.p. Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursoéw (grupe kurséw oznaczyé¢ Tygodniowa liczba Symbol efektu uczenia sie Liczba Liczbapkt. | Forma | Sposéb Kurs/grupa kurséw
grupy kurséw symbolem GK) godzin godzin ECTS kursu/ |zaliczenia
wl¢| 1T ]p]s ZZU | CNPS |1aczna| zaje¢ | grupy og6lno- | o charakterze | rodzaj | typ
BK | kursow uczelniany | praktycznym
1 |1CC020012w Zarzadzanie firmg w oparciu o relacyjne bazy danych 2 K2Aic W06 30 60 2 1,3 T Y4 S W
2 [1CC020013w Procesy petrochemiczne 2 K2Aic W06 30 60 2 1,3 T Y4 S W
3 |1CC020015w Materiaty wykorzystywane w procesach i operacjach 2 K2Aic_W06 30 60 2 13 T z S w
chemicznych
4 |ICC020014w  |Termodynamika statystyczna w modelowaniu 2 K2Aic_W06 30 60 2 1,3 T z S W
molekularnym




2. Zestaw egzamindéw w ukladzie semestralnym

Kod kursu/grupy kurséw Nazwy kursow/ grup kursow konczacych si¢ egzaminem Semestr
ICC023018w Aparatura procesowa 1
ICC023049w Modelowanie procesow 1
ICC023068w Inzynieria systemow procesowych 2
ICC023055w Zjawiska transportu w procesach chemicznych 2
ICC023054w Symulacje proces6w metoda CFD 2

3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegolnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktéw ECTS po semestrze
1 15
2 15

3




Opinia wiasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa, na specjalnosci :
Projektowanie proceséw chemicznych

Data Imie, nazwisko i podpis przedstawiciela studentow




1)BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2)Tradycyjna — T, zdalna — Z
3)Egzamin — E, zaliczenie na ocene — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme¢ kursu koncowego (w, c, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kurséw Ogodlnouczelniany — O

5)Kurs/ grupa kursow Praktyczny — P. W grupie kurséw w nawiasie wpisa¢ liczbe punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6)KO - ksztatcenia ogdlnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy
7) W — wybieralny, Ob — obowiazkowy



Zal. nr 4 do ZW 13/2019

Zatacznik nr 3 do Programu studiow

PLAN STUDIOW

WYDZIAL: Chemiczny

KIERUNEK STUDIOW: Inzynieria chemiczna i procesowa

POZIOM KSZTALCENIA: studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

FORMA STUDIOW: stacjonarna

PROFIL: ogolnoakademicki

SPECJALNOSC: Advanced chemical engineering and nanotechnology
JEZYK PROWADZENIA STUDIOW: jezyk angielski

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020 ze zmianami wprowadzonymi Uchwala nr 293/24/2020-2024 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwaty nr 792/33/2016-2020 Senatu PWr z dnia 13 czerwca 2019 1.




POWER ZPR PWr  2019/2020

STUDIA 11 STOPNIA, MAGISTERSKIE (3 sem) Kursy wybieralne - Electives: Microwaves and other advanced thermal technologies in
KIERUNEK: INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA g\tljt(‘;“gg;g‘;rm"dy”ami“ in molecular modeling - chemical engineering - 2w QECTS) =
. ‘. ; ; ; W utions i i i i
Specjalnosé: Advanced Chemical Engineering Materials used in chemical unit operation 200 (2 ECTpS) g g
and Nanotechnology (prof. A. Trusek) 2w (2 ECTS)
SPECJALNOSC W NOWEJ FORMULE
Sem. | 1 111
Godz. 25h /30 ECTS / 2E 23h /30 ECTS/2E 24h /30 ECTS
26
25 Trends in chemical engineering development
1s (LECTS)
24 Nanoengineering — fundamentals and applications Foreign language |
1c (1 ECTS)
23 4w (6ECTS) E | Chemical processes project designed and Electives Il
22 2l (2ECTYS) management 2w (2ECTS)
21 | 2s(2ECTS) Project Management
2p (2ECTS) 3w (5ECTS) E |1w(2ECTS)
20 11 (2ECTS) Business Management
19 2s (2ECTS) 2w (3ECTS)
18 4p (4ECTY) Foreign language 11
17 3c (2 ECTS) ECTS
16
15 Graduate laboratory 11
14 Chemical Processes Equipment and Methods 141 (10 ECTS)
13 Heterogeneous processes in chemical, food and
12 4w (6ECTS) E | pharmaceutical industry
11 41 (4ECTS)
10 1s (1ECTS) 4w (6ECTYS) E
9 4p (4ECTS) 31 (3ECTYS)
) 1c (2ECTS)
7 1p (2ECTS)
6
5
4 Graduate laboratory |
3 41 (4 ECTS)
2
1 Statistical analysis of experimental data Graduate seminar + master thesis
1w (2 ECTS) 1s (10 ECTS)
Sem. | 11 11

Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po kazdym semestrze: 15 ECTS



1. Zestaw kursow i grup kurséw obowigzkowych i wybieralnych w ukladzie semestralnym

semestr 1 |kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 30
Tygodnl(()jw_a liczba Ll(;zt?a LICEZ?;' gkt. Forma Kurs/grupa kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczyé gouzll) L 9ozl kursu/ | Sposéb
L.p p Symbol efektu uczenia si¢ ) .
grupy kursow symbolem GK) | 770 | enps |4 zaje¢ | Orupy | zaliczenia| ogoino- | o charakterze dzai
W e ps acznal g | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |1CC024032s Trends in chemical engineering development 1 K2Aic W06 K2Aic U09 K2Aic K06 15 30 1 0,7 T Y4 P S W
2 |ICC024033w | Nanoengineering-fundamentals and applications 4 K2Aic_Wo1 K2Aic_W03 K2Aic_W06 60 | 180 6 2,6 T E PD | Ob
3 [1CC024033I Nanoengineering-fundamentals and applications. 2 K2Aic U02 K2Aic U04 K2Aic U07 K2Aic K04 30 60 2 14 T Y4 P S W
4 11CC024033s Nanoengineering-fundamentals and applications... 2 K2Aic U02 K2Aic U04 K2Aic U07 30 60 2 1,4 T YA P S W
5 [ICC024033p Nanoengineering-fundamentals and applications.. 2 K2Aic U02 K2Aic U04 K2Aic U07 30 60 2 15 T Y4 P S W
6 [ICC024034w Chemical Processes Equipment and Methods 4 K2Aic W01 60 180 6 2,6 T E S W
7 [1CC0240341 Chemical Processes Equipment and Methods. 4 K2Aic U01 K2Aic K04 60 120 4 2,8 T Y4 P S W
8 |1CC024034s Chemical Processes Equipment and Methods. .. 1 K2Aic U01 15 30 1 0,7 T YA P S W
9 [ICC024034p Chemical Processes Equipment and Methods.. 4 K2Aic U01 60 120 4 3 T Y4 P S W
10 |MAC024022w  |statistical analysis of experimental data K2Aic_W03 15 | 60 2 | 065 T z PD | Ob
9]0|6[6]4 375] 900 | 30 |17,35 2
kursy wybieralne
taczna liczba punktéw ECTS 0
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/aruna Kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupg kursow oznaczy¢ godzin . godzin ECTS kursu/ | Sposéb grup
. Symbol efektu uczenia si¢ - - B —
grupy kurséw symbolem GK) wlel s vl el zaje¢ | 9rupy zaliczenia [ ogéIno- | o charakterze rodzai
¢ P acmna| gy | kursow uczelniany| praktycznym | "9 | P
Razem 0/0[fO0Jo0O]O 0 0 0 0
Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wlc¢|[ 1T [p]s godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zaje¢ BK
9]0|6[6]4 375 900 30 17,35




semestr 2

kursy obowigzkowe

taczna liczba punktow ECTS 26
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/arupa Kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe¢ kursow oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb grup
L.p. p Symbol efektu uczenia si¢ - ) .
grupy kursow symbolem GK) | 770 | enps |4 zaje¢ | Orupy | zaliczenia| ogolno- | o charakterze dzai
W e ps acznal g | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |ICC024035w  |Chemical processes project designed and management | 3 K2Aic_W02 K2Aic_W03 K2Aic_W04 K2Aic_WO07 45 | 150 5 1,95 T E S w
1CC024035I1 Chemical processes project designed and management. K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 P S W
2 1 15 60 2 0,7 T z
3 |ICC024035s Chemical processes project designed and 2 K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 20 60 2 14 T 7 P S w
management...
1CC024035 Chemical ject designed and t.. K2Aic_U03 K2Aic_U04 K2Aic_U05 P S w
4 p emical processes project designed and managemen 4 ic_ ic_ ic_ 60 | 120 4 3 T 7
5 |ICC024036w Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_W03 K2Aic_WO05 K2Aic_W06 S w
Lo 4 60 | 180 6 2,6 T E
pharmaceutical industry
1CC0240361 Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 P S W
6 S 3 45 90 3 2,1 T z
pharmaceutical industry..
7 |1CC024036¢ Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 P S w
S 1 15 60 2 0,7 T z
pharmaceutical industry.
1CC024036p Heterogeneous processes in chemical,food and K2Aic_U01 K2Aic_U02 K2Aic_U06 K2Aic_U07 P S W
8 L 1 15 60 2 0,75 T z
pharmaceutical industry...
Razem 71114]5)2 285 | 780 26 | 132
kursy wybieralne
taczna liczba punktow ECTS 4
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma PR e
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupe kurséw oznaczyé godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb grup
L.p. a Symbol efektu uczenia sig¢ ) .
grupy kursow symbolem GK) < | 0 e zaje¢ | Orupy |zaliczenia | og6ino- | o charakterze dzai
) e p s aczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |CHC030009 | [Graduate laboratory I 4 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_K07 K2Aic_K08 60 | 120 4 3 T Z P K w
Razem 0joj4]0]0 60 | 120 4 3
Y.aczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba pkt. Liczba punktow
w1 [p]s godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
711]18[5]2 345 900 30 16,2




semestr 3 |kursy obowiazkowe
taczna liczba punktow ECTS 5
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kurs/grupa Kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kursow (grupe¢ kursow oznaczy¢ godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. p Symbol efektu uczenia si¢ - ) .
grupy kursow symbolem GK) ] zaje¢ | Orupy | zaliczenia| ogolno- | o charakterze .
wilell|p|s ZZU | CNPS | faczna BK | kursow uczelniany | praktycznym rodzaj | typ
1 |ICC024037w  |Project management 1 K2Aic_Wo04 K2Aic_W07 K2Aic_K02 K2Aic_KO03 15 60 2 0,65 T z KO | W
2 [ZMC024006w |Business management 2 K2Aic W04 K2Aic W07 K2Aic K02 K2Aic K03 30 90 3 13 T Y4 KO | W
Razem 3/ojofo]o 45 | 150 5 1,95 0
kursy wybieralne
faczna liczba punktéw ECTS 25
Tygodniowa liczba Liczba Liczba pkt. | Forma Kursigrupa Kursow
Kod kursu/ Nazwa kursu/grupy kurséw (grupg kurséw oznaczyé godzin L godzin ECTS kursu/ | Sposéb
L.p. p Symbol efektu uczenia si¢ ) .
grupy kurséw symbolem GK) ] zaje¢ | Orupy |zaliczenia | og6ino- | o charakterze .
wl¢| 1T |[p]s ZZU | CNPS |taczna BK | kurssw vty || e rodzaj | typ
1 Elective course Il 2 K2Aic W06 30 60 2 1,3 T Y4 S W
1CC020009w Materials used in chemical unit operation S w
1CC020010w Microwaves and other advanced thermal technologies in S w
chemical engineering
1CC020011w New concepts and solutions in chemical engineering S w
1CC020008w Statistical thermodynamics in molecular modeling S w
2 Foreign language | (B2+) 1 K2Aic U08 K2Aic U10 15 30 1 0,6 T YA (0] P KO | W
3 Foreign language 1l (A1/A2) 3 K2Aic U08 45 60 2 1,8 T YA (0] P KO | W
4 |CHC030008 |  |Graduate laboratory |1 14 K2Aic U05 K2Aic U09 K2Aic K07 K2Aic K08 210 | 300 10 8,5 T Z P K w
5 |1CC024001s Graduate seminar + Master Thesis 1 K2Aic_U05 K2Aic_U09 K2Aic_KO01 K2Aic_K05 15 300 10 5 T z P K w
K2Aic_K06
Razem 214]14]011 315 | 750 25 | 17,2

Laczna liczba godzin Laczna liczba Laczna liczba Laczna liczba pkt. Liczba punktow
wl¢l 1] p]s godzin ZZU godzin CNPS ECTS ECTS zajg¢ BK
5/4]14{0 (1 360 900 30 19,15




2. Zestaw egzaminow w ukladzie semestralnym

Nazwy kursow/ grup kursow konczacych sie¢

Kod kursu/grupy kursow egzaminem Semestr
ICC024033w Nanoengineering-fundamentals and applications 1
ICC024034w Chemical Processes Equipment and Methods 1
ICC024035w Chemical processes project designed and management 2
1CC024036wW Heterogeneous processes in chemical,food and 5

pharmaceutical industry




3. Liczby dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS po poszczegélnych semestrach

Semestr Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po semestrze
1 15
2 15
3

Opinia wlasciwego organu Samorzadu Studenckiego

Samorzad studencki aprobuje Plan studiéw II stopnia na kierunku Inzynieria chemiczna i procesowa, na specjalnosci :
Advanced chemical engineering and nanotechnology




1)BK —liczba punktow ECTS przypisanych godzinom zaje¢ wymagajacych bezposredniego kontaktu nauczycieli i studentow
2)Tradycyjna — T, zdalna — Z
3)Egzamin — E, zaliczenie na oceng — Z. W grupie kursow po literze E lub Z wpisa¢ w nawiasie forme¢ kursu koncowego (w, ¢, 1, s, p)

4)Kurs/ grupa kurséw Ogolnouczelniany — O

5)Kurs/ grupa kurséw Praktyczny — P. W grupie kursow w nawiasie wpisaé liczbg punktow ECTS dla kurséw o charakterze praktycznym
6)KO - ksztalcenia ogoélnego, PD — podstawowy, K — kierunkowy, S — specjalnosciowy

7) W — wybieralny, Ob — obowigzkowy



